Elektronik fark basing ile klasik fark basing olgimunun karsilastirimasi
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Yukaridaki diyagram hangi 6lgim tekniklerinin hangi alanlarda kullanildigini gostermektedir. Fark

basincin statik basinca orani 20 kata kadar oldugunda, elektronik fark basing 6lgiim sistemi avantajli

olan sistemdir. Statik basincin fark basincina orani 20 kattan fazla oldugunda klasik fark basing

metodu uygulanir, ¢linkli bu durumda statik basin¢ herhangi bir rol oynamaz. Sicakligin degisken

olmasi halinde turn down’in siniri yukariya dogru hareket eder, ¢linki sicakligin kapilere etkisi oldukca

blyuktir ve bu durumda avantaj elektronik fark basing élcim sistemindedir.

VEGABAR 80 Serisi

Uygulama

VEGA fark basin¢ odlcim cihazlari

Teknik veriler

Sivilar ve gazlar

Olgiim sapmasi

0,2 %; 0,1 %; 0,05 %

Proses baglantisi

DN 25 Uzeri flanglar, 1", hijyenik baglantilar,
316L, dubleks, PVDF, alasimdan Gz lzeri disli

Proses sicakligi

-40 ... +400 °C

Olciim araligi

+0,025 ... £1000 bar (+2500 ... +100000 kPa)

Asin yik direnci

200 kat 6lgiim araligina kadar

4 ... 20 mA/HART, Profibus PA,

Sinyal gikig! Foundation Fieldbus
PLICSCOM, PACTware, VEGADIS 82,
Gosterge/Ayar bilgisayar, akilli telefon veya tabletlerde
Bluetooth lzerinden kablosuz kullanim imkani
Onaylar ATEX, IEC FMV,.CSA, _EAC (GOST),
tagsma glivenligi, gemi onayi, SIL2
VEGADIF 85 Teknik veriler
Uygulama Sivilar ve gazlar

Olgiim sapmasi

0,1 %; 0,065 %

Proses baglantisi

Y4-18 NPT, 316L, alagimli metalik diyafram
contasl kurulumlu secenek

Proses sicakhigi

-40 ... +120 °C

Olgiim araligi

-10 ... +10 mbar (-1 ... +1 kPa) ile
-40 ... +40 bar (-4000 ... +4000 kPa) arasi

Asin yiik direnci

420 bar’a kadar

4...20 mA, 4 ... 20 mA/HART, Profibus PA,

Sinyal gilas! Foundation Fieldbus
PLICSCOM, PACTware, VEGADIS 81,

Gésterge/Avar VEGADIS 82, bilgisayar, akilli telefon veya

ge/Ay tabletlerde Bluetooth lizerinden kablosuz

kullanim imkani

Onavlar ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),

v tasma giivenligi, SIL2
VEGADIF 85’li diyafram contasi Teknik veriler
Uygulama Sivilar ve gazlar

Proses baglantisi

DN 40 Uzeri flanglar, 2" DN 50 Uzeri hicreler;
316L, alasim ve tantalumdan yapilmig 2"

Proses sicakhigi

-40 ... +400 °C

Olgiim aralig:

-100 ... +100 mbar (-10 ... +10 kPa) ile
-40 ... +40 bar (-4000 ... +4000 kPa) arasi

Asin yik direnci

420 bar’a kadar

Onaylar

VEGADIF 85 ile birlikte
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VEGABAR 80 serisiyle elektronik
fark basin¢ olcumu

Seviye:
Tazyik altinda
bulunan tanklarda

seviye Olcimu

Fark basing:
Temizlik isleminin
kontroldi igin fark
basincin filtre

lizerinden dlcllmesi

Yogunluk:
Tank icindeki
malzemenin

yogunluk 6lgimi

Yenilik¢i yazilim ve donanim konseptleri kulla-
nilarak VEGABAR 80 serisinin biitiin cihazlar,
elektronik fark basin¢ sistemleri olarak kombine
edilebilir. Kombine edeceginiz cihazlarin hem
secimi hem de depolanmasi ¢cok kolaydir, bu da
size kullanici olarak ¢ok biiyiik yararlar saglar.

Fark basing, seviye, yogunluk ve debi élgimlerinin yani
sira elektronik fark basingla statik yliksek basing ve proses
sicakligi gibi baska proses parametrelerinin dlgtimlerini

de yapabilirsiniz. Olciim sonuglarinin kontrol sistemine
aktarilmasi dijital olarak kolayca HART, Profibus PA veya
Foundation Fieldbus sistemleriyle yapilir.

En yiiksek giivenlik

Sensorlerin opsiyonel olarak ek bir gaz sizdirmazligi (Second
Line of Defense) olan modeli de mevcuttur. Second Line of
Defense, kimya sanayinde tehlikeli maddeler veya toksik
Urlinlerdeki uygulamalarda maksimum isletim glvenligi
sunar.

Guvenilir ve istikrarl dlgiimlerden elde edilen degerler fark
basing 6lcim sistemi icin en énemli 6n kosuldur. Guvenlik
bitinligu seviyesi (SIL) olan VEGABAR 80 serisinin elektro-
nik fark basing sistemi, tek kanall olarak SIL2’ye, ¢ift kanalli
olarak da (homojen yedekleme) SIL3’e kadar uygulanabilir.

Elektronik fark basin¢ sistemi
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Standart cihaz platformu plics® birbiriyle uyumlu sensorler, proses baglantilari, elektronik Uniteleri ve gdvdeler sunar

ve aygitin tek bir kumanda konseptiyle calismalarini saglar. Bdylece her zaman isletim emniyeti yiksek, ekonomik ve

kullanici dostu cihazlar meydana gelir. Cihazin devreye alimi, PLICSCOM goésterge ve kumanda modiili veya bilgisayar

Uzerinden kullanilan PACTware ile parametrelendirilerek dort adimda yapilabilir.

VEGADIF 85 ile klasik fark

basin¢ olcumu

VEGADIF 85’in c¢esitli montaj olanaklar cihaza
cok yonliiliik kazandirir. Cihaz fark basing
6lcimiiniin yani sira debi 6l¢ciimiinde, seviye
ve arayiiz 6lciimiinde ayrica yogunluk
degisikliklerinin él¢ciimlerinde de kullanilabilir.

Farkli iki basing, yagla dolu bir fark basing 6lcim hiicresine
iki ydnden etki eder. Olgiim hiicresi lclilen fark basinci
elektronik sinyale dénusturir. Basing dlgim hlcresi olarak
piezo direncli bir 6lctim htcresi kullanilir.

Cok farkh kullanimlara uygun ve giivenilir

Fark basing 6lciim konvertérii VEGADIF 85’in en 6nemli
ozelligi, cok farkli kullanim alanlarindaki uygulamalara
elverigli olmasidir. VEGADIF 85’in kullanildigi diyafram conta
sistemleri ihtiyaca 6zel hazirlanabilir. VEGADIF 85 ¢ok algak
fark basinglar dahi algilar. Olgiim sistemine diyafram conta-
sinin ilave edilmesi sicakligi asir yliksek olan malzemelerin
olciimlerinden glivenilir sonuglar alinmasini saglar.

Entegre mutlak basing sensori ile statik basing da dlgule-
bilmektedir. Bu, dl¢iim hiicresinin kendi kendine kompan-
zasyonu icin kullanilir ve dlgiim degerlerinin glvenilirligi ve
duyarliginin artmasina katkida bulunur. Statik basing, ikinci
akim cikigi araciligiyla veya dijital 6lcim degeri olarak proses
yénetimi igin kullanilabilir.

VEGADIF 85, IEC 61508’e uygun sekilde gelistirilmis ve
sertifikalanmistir. Bu sekilde tek kanalli olarak SIL2'ye kadar
Gift kanalli olarak SIL3'e kadar kullanilabilmektedir.

Seviye:

Diyafram contasi
tek taraftan montajl
(CSS) seviye dlgimii

Debi 6l¢iimii:
Pitot tiplyle
debi dlcimu

Arayiiz 6l¢iimii:
Diyafram contasi

iki taraftan montajl
(CSS) araylz olgiimi




